
 
                            

令和３年度技術職員専⾨研修 募集要項 

「英⽂ライティング研修」 
 
  

1. 概要 
装置などの使⽤⽅法などのマニュアルを英⽂で書けるようになるためのトレーニングを

⾏う。聴講形式でなく実習形式の研修となる。受講者は⾃分が英⽂にしたい⽇本語の⽂章
を⽤意し、それを最終的に英語にするのを⽬標とする。そのために短⽂の英⽂を書くトレ
ーニングを繰り返していく。各受講⽣の書いた英⽂は全受講⽣で検討し、⽇本⼈が間違い
やすい英語の傾向などを学んでいく。今まで英⽂を書いた経験がなくても、書いてみよう
とする意欲がある⽅を対象として、簡単なレベルから始めていく。 

詳細は、開催案内参照。(https://www2.kek.jp/engineer/tsukuba/senmon/) 
 

2. 研修⽇程 
 ７⽉ 21 ⽇(⽔) 15:00〜16:00 ７⽉ 28 ⽇(⽔) 15:00〜16:00 
 ８⽉ 4 ⽇(⽔) 15:00〜16:00 ８⽉ 18 ⽇(⽔) 15:00〜16:00 
 ８⽉ 25 ⽇(⽔) 15:00〜16:00 ９⽉ 1 ⽇(⽔) 15:00〜16:00 
 ９⽉ 8 ⽇(⽔) 15:00〜16:00 ９⽉ 15 ⽇(⽔) 15:00〜16:00 
 ９⽉ 22 ⽇(⽔) 15:00〜16:00 ９⽉ 29 ⽇(⽔) 15:00〜16:00 
（全 10 回を予定、講師の都合等により変更がある場合があります。） 

 
3. 研修場所 

Zoom によるリモート開催 
 

4. 担当講師 
共通基盤研究施設 放射線科学センター 中村 ⼀ ⽒ 
 

5. 対象者 
技術系職員のうち、主幹もしくはグループリーダーの了承を得た者 
「英⽂ライティング研修」受講申込書に必要事項を記⼊の上、主幹もしくはグループリ

ーダーのサインをもらってください。 
受講申込書：https://www2.kek.jp/engineer/tsukuba/senmon/ 開催案内参照 
 



6. 定員 
定員 5 名程度 定員を超えた場合は選考することがあります。 
 

7. 募集期間 
 令和 3 年６⽉ 18 ⽇(⾦) 〜 7⽉ 16 ⽇(⾦)  
 
8. 申し込み先・担当職員連絡先 
加速器研究施設 専⾨研修委員 上⽥ 明 (PHS:4327) 
メールアドレス：s-kenshuu2021@ml.post.kek.jp  

 
 


